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構成図

20 K～300 K



仕   様
測定モード

‐光学顕微鏡イメージング
‐カソードルミネッセンス(CL)マッピング
　(多色、単色、ハイパースペクトラル)
‐二次電子(SE)マッピング
‐ SEとCLの同時イメージング
‐時間分解カソードルミネッセンス(オプション)

電子光学系

‐ショットキー電子銃(連続モード)又は
    ピコ秒パルス光電子銃(時間分解オプション).
    加速電圧3～ 10 kV
‐電磁レンズ、偏光素子、収差補正系を内蔵した電子光学鏡筒
‐空間分解能：加速電圧3～ 10 kVにおいて 10 nm以下
‐作動距離：3 mm

プローブ電流 ‐電子ビーム：1pA～ 20 nA

光学系

‐電子光学系への埋め込み型光学顕微鏡
‐アクロマティック反射対物レンズ：波長180 nm～ 1.6 μm
‐開口数：NA0.71(f/0.5)
‐観測視野：300 μm以上(電子及び光学顕微鏡)
‐光学顕微鏡分解能：5 μm以下
‐集光効率：視野全域で 30％ (ランバート反射の場合)

光検出器 ‐分散型イメージング分光器：出射ポート数2、焦点距離320 mm
‐検出器：PMT(ポート 1)、CCD(ポート 2)

時間分解オプション ‐ピコ秒パルス光電子銃
‐検出器：UV-VISストリークカメラ、最小時間分解能10ps

内部チャンバー及び
真空システム

‐作動排気ポンプシステム：電子銃・鏡筒部用
　ゲッターイオンポンプ及び内部チャンバー用ターボ分子ポンプ
‐内部チャンバー寸法：208 mm(直径)×300 mm(高さ)

ナノポジショニング
ステージ

‐サンプル径：φ25×1.5 mm
‐ 6自由度の任意移動(クライオスタットオプション対応)
‐ストローク：25 mm(X,Y)、3 mm(Z)、3°傾斜(X,Y)、35°回転(Z)
‐最小移動単位：1 nm
‐位置再現性：100 nm(フルストローク)、2 nm(100nm範囲)

クライオスタット
( オプション )

‐低振動ヘリウムコールドフィンガー
‐温度範囲：20 ～ 300 K
‐デジタル温度コントローラ
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 カソードルミネセンスによる
GaNの貫通転位密度イメージ(左)

　時間分解カソードルミネッセンス：
窒化ホウ素(BN)


